
ZEISS ARAMIS 1
Zobacz pełny obraz

Dane techniczne

ZEISS ARAMIS 1 oferuje wprowadzenie do świata optycznych 
pomiarów 3D odkształceń, przemieszczeń i deformacji. System 
umożliwia szczegółową analizę deformacji próbek materiałów   
i małych komponentów. Wyniki pomiarów całej geometrii 
dotyczące rozkładów odkształceń i pól przemieszczeń pozwalają 
zobaczyć pełny obraz i podejmować właściwe decyzje dotyczące 
projektów, materiałów i komponentów.

• Optyczny sensor typu wszystko w jednym do testów   
quasi-statycznych

• Optyczny tensometr i optyczny ekstensometr
• Optyczny czujnik LVDT i optyczny akcelerometr
• Tysiące punktów pomiarowych do szczegółowej analizy deformacji
• Oszczędność czasu i kosztów przygotowania pomiarów dzięki 

metodzie bezstykowej

Specyfikacja
• 50 kl./s przy pełnej rozdzielczości
• Mobilny i wytrzymały sprzęt
• Kompatybilny z optycznie śledzoną sondą stykową
• Zaprojektowany i wyprodukowany przez ZEISS w Niemczech
• Certyfikowana wydajność zgodnie z normą VDI

Rozdzielczość kamery 2472 × 2064 pikseli

Maksymalna szybkość klatek 50 kl./s przy rozdzielczości 2472 × 2064

100 kl./s przy rozdzielczości 2472 × 1024

150 kl./s przy rozdzielczości 2472 × 512

Objętość pomiarowa: 
długość x szerokość 50 × 40 mm do 500 × 425 mm

Chcesz dowiedzieć się więcej? 

Skontaktuj się z nami

Twoje korzyści

https://www.zeiss.pl/metrologia/systemy/optyczne-systemy-3d/testowanie3d.html#contact



